Solution for researching

Bano De Decapado Sin Soldaduras Con Tanque De
Desbordamiento Integrado De Ptfe - Lavador De

Semiconductores Personalizado De Fluoropolimero

Numero de articulo: PL-CP388

Introduccion

Tanques de desbordamiento de PTFE de alto
rendimiento y bafios de decapado sin
soldaduras disefiados para ofrecer resistencia
guimica extrema y aplicaciones de alta pureza.
Disenos integrados totalmente personalizables
garantizan cero fugas y maxima durabilidad en
los exigentes procesos industriales de grabado
acido y limpieza de semiconductores actuales
para todos los operarios industriales.

Aprende mas

Bensficlo principal

Limpieza de obleas de
semiconductores

Grabado de células fotovoltaicas

Decapado de superficies metalicas

Material de laboratorio para analisis
de trazas

Investigacion y desarrollo de
baterfas

Galvanoplastia y anodizado

Sintesis farmacéutica

Almacenamiento y transferencia de
productos quimicos

Eliminacién critica de contaminantes orgénicos e inorgénicos de obleas de La pureza ultra alta garantiza cero contaminacién por
silicio mediante grabados RCA o piranha.

metales traza.

Texturizado superficial preciso de silicio de grado solar mediante soluciones El disefio sin soldaduras resiste la naturaleza agresiva de
alcalinas o acidas concentradas.

los quimicos de texturizado.

Eliminacién de alto rendimiento de éxidos y incrustaciones de componentes La durabilidad a largo plazo reduce los costos de
metadlicos de precisidn e implantes médicos.

reemplazo de equipos en entornos corrosivos.

Preparacion y almacenamiento de muestras en entornos donde se requiere  El material no lixiviante evita la interferencia de la muestra
precision de partes por billén (ppb).

durante el andlisis.

Prueba y contencidn de electrolitos y quimicos corrosivos utilizados en La resistencia térmica superior maneja de forma segura
arquitecturas de baterias de préxima generacion.

las reacciones exotérmicas.

donde la alta pureza y resistencia quimica son obligatorias. del bafio para un recubrimiento uniforme.

Tanque de almacenamiento para bafios de galvanoplastia especializados El desbordamiento integrado mantiene niveles constantes
Recipiente de reaccién para la produccidn de principios activos El material biolégicamente inerte garantiza el
farmacéuticos (API) que involucran reactivos agresivos. cumplimiento de estrictos estdndares de pureza.

Contencidn segura de reactivos de alta pureza que degradarian recipientes  La construccion de pared robusta evita la permeacion y
de vidrio o acero inoxidable.

contaminacién ambiental.

Detalle de especificacién para PL-CP388

Identificador de modelo
Material principal

Método de construccién
Configuracion de disefio

Rango dimensional

Espesor de pared

PTFE de alta pureza 100% virgen (opciones de PFA disponibles)
Mecanizado monolitico completo por CNC (sin soldadura)
Tanque de desbordamiento interno y externo integrado
Totalmente personalizable segun especificaciones del cliente

Personalizable (optimizado para integridad estructural y transferencia
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Rango de temperatura de
operacién

-180 °C a +260 °C

Compatibilidad quimica Universal (excepto metales alcalinos fundidos y flior elemental)

Estilo d rted d
stilo de vertedero de Personalizado (opciones recto, en V y dentado)

desbordamiento

Acabado superficial (Ra) <0,5 um (esténdar) / personalizable a mayor precisién

Drenaje y puertos Disponibles conectores personalizados NPT, briddados y de compresién
Capacidad de carga Disefiado segun volumen personalizado y densidad del fluido

Compatible con procedimientos estandar de limpieza y esterilizacion de

Protocolo de limpieza L
salas limpias
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